Кафедра ТП и МЭТ.  Графики учебного процесса. Направление «Химическая  технология».
Магистерская программа "Микро и нанотехнологии  в производстве изделий электронной техники"   
1 семестр 17 недель, сессия 4 недели, каникулы 2 недели
	Наименование дисциплины
	Зач.ед.
	Труд.
	Ауд.
	ЛК
	ПЗ
	ЛБ
	СР
	Отчетн.
	

	Процессы массопереноса с участием твердой фазы
	4
	144
	51/3
	17
	34
	0
	93
	экз, 
	

	История и методология химической технологии в области электроники
	3
	108
	34/2
	17
	17
	0
	74
	       зач.
	

	Деловой иностранный язык
	2
	72
	34/2
	0
	34
	0
	38
	      зач.
	

	Компьютерные технологии в научных исследованиях
	5
	180
	68/4
	17
	0
	51
	112
	экз,зач.
	

	Физическая химия  поверхности
	6
	216
	85/5
	34
	0
	51
	131
	экз.
	

	Математическое моделирование нанотехнолог. процессов 
	4
	144
	68/4
	17
	51
	0
	76
	экз.
	

	Научно-исследовательская работа
	6
	216
	68/4
	0
	0
	68
	148
	Зач.с оц.
	

	Итого
	30
	1080
	408/24
	102/6
	136/8
	170/10
	672
	4 экз, 4 зач.


2 семестр  17 недель, сессия 4 недели, практика в течение семестра, каникулы 8 недель
	Наименование дисциплины
	Зач.ед.
	Труд.
	Ауд.
	ЛК
	ПЗ
	ЛБ
	СР
	Отчетн.
	

	Деловой иностранный язык 
	2
	72
	34/2
	0
	34/2
	0
	38
	экз.
	

	Философские проблемы науки и техники
	2
	72
	34/2
	17/1
	17/1
	0
	38
	      зач.
	

	Теор. и эксперимент. методы исследования в химии
	3
	108
	51/3
	17/1
	0
	34/2
	57
	экз.
	

	Современные проблемы химической технологии
	3
	108
	34/2
	17/1
	17/1
	0
	74
	 зач.с оц.     
	

	Научные основы нанотехнологических процессов
	5
	180
	68/4
	34/2
	0
	34/2
	112
	экз,
	

	Технология профессионально-ориентир. обучения
	2
	72
	34/2
	17/1
	17/1
	0
	38
	       зач.
	

	Научно-исследовательская работа  
	7
	252
	153/9
	0
	0
	153/9
	99
	зач.с оц.
	

	Научно-педагогическая практика
	6
	216
	0
	0
	0
	0
	216
	зач.с оц.
	

	Итого
	30
	1080
	408/24
	102/6
	85/5
	221/13
	672
	3 экз, 5 зач.


3 семестр 17 недель, сессия 4 недели, каникулы 2 недели
	Наименование дисциплины
	Зач.ед.
	Труд.
	Ауд.
	ЛК
	ПЗ
	ЛБ
	СР
	Отчетн.
	

	Философские проблемы науки и техники
	2
	72
	34/2
	17
	17
	0
	38
	экз.
	

	Проектирование и технология электронной компонентной базы
	4
	144
	51/3
	17
	34
	0
	93
	экз.
	

	Экономический анализ и управление производством
	3
	108
	51/3
	17
	34
	0
	57
	зач.
	

	Методы экспериментального исследования поверхности
	5
	180
	68/4
	17
	0
	51
	112
	экз.
	

	Приборы и технологии наноэлектроники
	4
	144
	51/3
	17
	0
	34
	93
	экз.
	

	Научно-исследовательская работа
	12
	432
	153/9
	0
	0
	153
	279
	зач.с оц.
	

	Итого
	30
	1080
	408/24
	85/5
	85/5
	238/14
	672
	4 экз., 2 зач..


4 семестр  12 недель, сессия 1 неделя, практика 4 недели, итог.аттестация 4 недели,  каникулы 8 недель
	Наименование дисциплины
	Зач.ед.
	Труд.
	Ауд.
	ЛК
	ПЗ
	ЛБ
	СР
	Отчетн.
	

	Научно-исследовательская работа
	18
	648
	288
	0
	0
	288
	360
	зач.с оц.
	

	Научно-производственная практика
	6
	216
	0
	0
	0
	0
	216
	зач.с оц.
	

	Итоговая государственная аттестация
	6
	216
	0
	0
	0
	0
	216
	Оц.ГАК
	

	Итого
	30
	1080
	288/24
	0
	0
	288/24
	792
	1 Оц.ГАК., 2 зач.


Зав. кафедрой ТП и МЭТ                                                                             В.И. Светцов

